






























































专利名称(译) 超声波装置，超声波探头，超声波装置和超声波装置的制造方法

公开(公告)号 US20170244022A1 公开(公告)日 2017-08-24

申请号 US15/428479 申请日 2017-02-09

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KOJIMA CHIKARA

发明人 KOJIMA, CHIKARA

IPC分类号 H01L41/047 A61B8/00 A61B8/14 B06B1/06 H01L41/053

CPC分类号 H01L41/0475 B06B1/0622 A61B8/54 A61B8/14 A61B8/4483 H01L41/053 A61B8/4427 B06B1/0644 
G01S7/52079

优先权 2016031393 2016-02-22 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波装置，包括：元件基板，包括超声波换能器和连接到超声波
换能器的第一连接电极;加强板，其与元件基板结合以加强元件基板;第二
连接电极设置在加强板上。第一连接电极和第二连接电极在元件基板和
加强板之间的结合部分中彼此连接。
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